
Chroma 7503三維光學輪廓儀乃利用掃描白光干
涉技術所發展之次奈米三維光學輪廓量測儀，透

過精密的掃描系統以及創新演算法進行微奈米結

構物表面輪廓的量測與分析。

Chroma 7503新一代的系統模組化設計，具備高
度彈性之組合配置，可針對不同之量測需求配置

來符合不同之量測應用；可選擇單物鏡或搭載電

動鼻輪，最多可同時掛載5種物鏡，使用時直接
切換，省去手動更換的麻煩。可選擇搭配手動或

電動調整移動平台，可對樣品作自動調平及定位

。垂直與水準軸向掃描範圍大，適合各種自動量

測之應用，樣品皆不需前處理即可進行非破壞、

快速的表面形貌量測與分析，最適合使用於業界

研發生產、製程改善以及學術研究等單位。

Chroma 7503搭配使用長行程之垂直軸量測掃
描行程可達到60mm，選購高精密之電動移動平
台則水準軸向亦可達次微米解析，除此Chroma 
7503可透過電腦控制電動移動平台進行水準掃
瞄，使其水準軸向量測範圍可依據客戶需求修改

平台尺寸。Chroma 7503搭配快速的校正程式以
及演算原理，系統校正結果可以追朔至NIST標
準，並結合數種創新且強固可靠的演算法，因此

本系列產品可同時擁有高精準度以及大範圍量測

的特質。

Chroma 7503系統藉由垂直軸自動化移動平台的
掃描功能搭配快速的自動對焦演算法，可有效輔

助使用者找到最佳的對焦位置，在短短的幾秒鐘

之內無需繁複的操作，系統即可自動將待測物體

調整至最佳對焦位置。

目前商用白光干涉分析儀最常使用之質心算法來

計算表面高度，因光線繞射的效應在某些位置產

生錯誤高度計算，造成量測結果邊界輪廓出現錯

誤的資訊，本系列產品採用最新開發3D Profiler 
Master量測軟體，並搭配Chroma干涉訊號處理
演算法來分析白光干涉圖譜，可將邊界錯誤問題

予以避免。

系統亦搭載Chroma的暗點處理功能，可有效過
濾並修正無法產生干涉之問題資料點，將這些暗

點去除後可降低量測上的誤差。由於暗點處理的

機制在資料擷取期間執行，因此暗點濾除功能可

有效率的執行，由於暗點乃參考其附件周圍資料

來進行修正，因此可使得量測更加強固且可靠。

分析軟體針對表面輪廓資料分析、修正以及圖示

提供完整的表面形貌呈現，更提供超過150種線
或面的輪廓參數計算，其中包含粗度、起伏、平

整度、頂點與谷點等參數資料，高通濾波、低通

濾波、快速傅立葉轉換以及尖點移除空間濾波等

工具提供使用者進行高/低/帶通訊號濾除，且軟
體亦具備多項式擬合、區域成長、整面及多區域

調平方法，可靈活運用於資料處理與分析上。

在眾多高科技產業中，諸如半導體、平面顯示

器、光纖通訊、微機電(MEMS)、生物醫學與電
子封裝等，由於微結構表面輪廓的準確性決定了

產品的效能與功能，在其製程中皆需針對微結構

的表面輪廓品質進行監測。有鑑於此，Chroma 
7503提供多種表面參數量測功能，如斷差高度
、夾角、面積、體積、粗度、起伏、薄膜厚度及

平整度以滿足業界與研究單位之需求。

Chroma 7503選配電動鼻輪後可快速進行不同倍
率切換及選配電動移動平台可進行大面積接圖功

能，可應付產業界的各種應用需求。此外更加入

彈性的模組化設計，可依用戶端實際的應用需求

進行搭配，讓用戶可在價格與功能規格之間取得

平衡，是您提升效率及節省成本的最佳選擇。

三維光學輪廓儀 3D OPTICAL PROFILER
MODEL 7503

MODEL 7503

特點

■ 使用白光干涉量測技術，非破壞性、

 快速表面形貌量測與分析

■ 模組化設計可依量測需求及預算考量進行

 各部件選配

■ 使用LED光源壽命長

■ 提供多種表面參數量測功能，如斷差高度、 

 夾角、面積、體積、粗度、起伏、薄膜厚度 

 及平整度

■ 具備暗點以及邊界錯誤問題修正演算法

■ 友善的人機介面，簡單的圖形化控制系統

 及3D圖型顯示

■ 可交換式的檔案格式，可儲存與讀取

 數種3D輪廓檔案格式

■ 提供中/英文程式介面切換

■ 提供腳本量測功能，具備自動量測能力



應用範例

規格表

訂購資訊

7503-SC-201903-pdf

*所有規格如有變更，恕不另行通知。

7503 : 三維光學輪廓儀
干涉物鏡 : 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
鼻輪 : 手動旋轉鼻輪 (5孔) ; 電動旋轉鼻輪 (5孔)
XY 移動平台 : 電動 300mm x 300mm ; 電動 100mm x 100mm ; 
手動 70mm x 70mm
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中國
中茂電子(深圳)有限公司
廣東省深圳市南山區登良路
南油天安工業村4號廠房8F
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F +86-755-2641-9620
www.chroma.com.cn
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總公司
致茂電子股份有限公司
桃園市33383龜山區
華亞一路66號 
T +886-3-327-9999  
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

致茂電子(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州高新區珠江路
855號獅山工業廊 7 號廠房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

廈門分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

東莞服務部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609

重慶辦公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

型號 7503
量測能力 非接觸式三維量測

影像系統 (CCD攝影機) 100萬像素 (黑白)
干涉物鏡 2.5X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
鼻輪 無 ; 手動旋轉鼻輪(5孔) ; 電動旋轉鼻輪(5孔)
筒鏡 0.5X, 1X
光源 白色LED光源
量測模式 VSI *1 ; PSI *2

XY軸移動平台行程
電動 300mm x 300mm ; 100mm x 100mm
手動 70mm x 70mm

Z軸移動平台行程 60 mm (電動)
手動兩軸水準調整平台   X± 8º ; Y± 6º

垂直方向

準確度 ≦ 9nm @ 8.0 µm @ 8.0 µm 標準階高片 *3

重複度 ≦0.05nm @ 1σ44 nm 標準階高片 *3

掃描速度 48 µm/sec *4

作業系統 Microsoft Windows® 64位 中文版 & 英文版
電腦 高效能電腦

螢幕 24吋 LCD 平面顯示器
操作環境 噪音: ≦60 dB ; 環境震動: VC-C或以上
輸入電壓範圍 90~120 VAC, 220~240 VAC
作業溫度/濕度範圍 15~35℃ (47ºF to 67ºF) ; 相對濕度低於75% (無凝結)
防震裝置 桌上型簡易防震平台

尺寸 (H x W x D) 782mm x 316mm x 555mm
重量 50公斤 *5

iOS

Search Keyword

7503

下載Chroma ATE APP，取得更多產品與經銷資訊
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註*1: VSI: 垂直掃描干涉術
註*2: PSI: 相移干涉術
註*3: 依據Chroma測試標準
註*4: 依據Chroma測試標準@800 x 600 Pixels
註*5: 依據選配項目會有所增減

百度應用商城

https://appsto.re/tw/Y0N8kb.i
https://shouji.baidu.com/software/25343502.html

